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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Beschichtung von Bauteilen (2), wie beispielsweise Rahmenteile, Blechteile oder Profilteile mit einer
Pulverschicht, die mittels elektrostatisch geladener Pulverpartikel (3) an den geerdeten zu beschichtenden Bauteilen (2) herstellbar ist, umfassend
eine das Pulver austragende Einrichtung (4), dessen Austrag (5) mit einer Elektrode (6) zur Aufladung der Pulverpartikel (3) zusammenwirkt,
wobei das zu beschichtende Bauteil (2) an einer Fördereinrichtung (7) angeordnet ist, über die das Bauteil (2) geerdet ist, sodass beim Auftreffen
des geladenen Pulverteilchens (3) der Hafteffekt am Bauteil (2) gegeben ist. Gemäß der Erfindung besteht die Vorrichtung (1) aus einem als
Tauchbecken ausgebildeten Behältnis (8) besteht, in das die zu beschichtenden Bauteile (2) mittels der Fördereinrichtung (7) in das Behältnis
(8) ein- und wieder ausfahrbar sind, wobei innen an den zueinander parallel ausgerichteten Seitenwänden (9) und (10) des Behältnisses (8) die
Austragseinrichtungen (4) für die Pulverpartikel (3) angeordnet sind, und wobei unabhängig getrennt von den Austrageinrichtungen (4) separat
angeordnete Elektroden (6) ebenfalls an den Seitenwänden (9, 10) befestigt sind.
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